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摘要(译)

本发明的一个方面是提供一种液晶显示装置的制造方法，该方法用于照
射液晶显示基板，其中多个像素以矩阵状态形成，并且液晶密封在TFT
基板和对电极基板之间，其中光具有在将电场施加到液晶显示基板的每
个像素的状态下，使液晶分子朝向预定方向取向的预定波长。该方法包
括以下步骤：将液晶显示基板和灯浸入具有预定值或更大的电阻率的透
明液体中，并且在液晶显示基板和灯面对的每个状态下对光的透射率足
够高。其他;在对每个像素施加电场的状态下，利用具有预定光量的光照
射灯以照射液晶显示基板。
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